MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO
TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
BH1 - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM
CEFET-MG ENGENHARIA DE MATERIAIS

RESOLUCAO N 19/2020 - POSMAT (11.01.23.08)

N do Protocolo: 23062.003190/2020-40
Belo Horizonte-MG , 14 de fevereiro de 2020.

O PRESIDENTE DO COLEGIADO DO PROGRAMA POS-GRADUACAO EM
ENGENHARIA DE MATERIAIS DO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO
TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS, no uso das atribui¢des legais e regimentais que lhe
sdo conferidas, pelo regulamento do POSMAT e o que foi deliberado na 68* Reunido de
Colegiado do Programa de Pos-Graduagao em Engenharia de Materiais.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o deferimento da prorrogacao do prazo de Defesa de Qualificagdo do aluno
Alex Resende Alves Rodrigues em 02 (dois) meses, a partir do vencimento original que se
encerra em 26/02/2020.

Art. 2° - O processo esta corretamente instruido, mas ndo respalda o pedido de 04 (quatro)
meses de prorrogacao.

Art. 3° - Esta resolugdo entra em vigor na data de sua publicacao.

Publique-se e cumpra-se.
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